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ABSTUTZVORRICHTUNG FUR EIN TRAGBARES GERAT 

HINTERGRUND DER ERFINDUNG 

5 Die voriiegende Erfindung betrifft eine AbstOtzvorrichtung fur ein tragbares Gerat. 
insbesondere ein Gerat zum Messen und/oder Prufen vorzugsweise von 
Komponenten elektrischer und/oder optischer Netze oder Netzwerke. 

Derartige Me&- und/oder PrOfgerate werden beispielsweise dazu venvendet. die 
10 Leistungsfahigkeit und/oder die Funktion einer elektrischen und/oder optischen 
^ Komponente, zum Be.sp.el Leitung und/oder Bauteil. eines optischen und/oder 

# elektrischen Netzes. also eines Datennetzes mit optischer und/oder elektrischer 
DatenObertragung. zu charakterisieren bzw. zu prufen und zu messen. 
Beispielsweise konnen einzelne. optisch und/oder elektrisch arbeitende Baute.le 
15 Oder optische und/oder elektrische Datenleitungen. insbesondere Glasfasericabel, 
gemessen bzw. geprufl werden. FQr eine solche Prufung und Messung kann das 
Gerat auf einen Untergrund. zum Beispiel Fuaboden. T.schplatte. Regalboden 
Oder dergleichen abgestellt werden. 

Ein heri<ommliches Gerat dieser Art. zum Beispiel der Agilent ESOOO-Serie von 
Agilent Technologies, besitzt an einer Vorderseite Bedienelemente, zum Beispiel 
Tasten und Knopfe, sowie wenigstens eine Anzeigeeinrichtung, insbesondere .n 
Form eines LCD-Displays. Um die Bedienbariceit des Gerats sowie die 
Ablesbarkeit der daran angebrachten Anzeigeeinrichtungen zu verbessem. ist es 
25 erforderiich. das Gerat mit einer Abstutzvorrichtung der eingangs genannten Art 
auszustatten. um das Gerat bzw. dessen Vorderseite mit den Bedienelementen 
und den Anzeigeeinrichtungen gegenQber dem jeweiligen Untergmnd geneigt 
anzuordnen. Bekannte AbstOtzvorrichtungen dieser Art werden beispielswe.se 
durch einen einfachen Drahtbugel gebildet, der an der Ruckseite des jewe.l.gen 
30 Gerats schwenkbar gelagert ist. Die EinstellmSglichkeiten und der Bedienkomfort 
eines derartigen BCigels sind relativ begrenzt. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Eifindung. fur eine Abstutzvorrichtung der 
eingangs genannten Art eine andere vorteilhalle Ausfuhrungsform anzugeben. die 
insbesondere einfach zu bedienen ist. 

Diese Aufgabe wird gelost durch die Merkmale der unabhangigen Anspriiche. 
Vorteilhafte AusfOhrungsfbrmen sind in den abhangigen Anspruchen angefuhrt 

Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Gedanken. einen Stiitzbugel uber 
einen Hebel an einer mit dem Ger§t verbundenen bzw. verbindbaren Tragplatte zu 
lagem und auBerdem ein Ende des Stutzbugels in einer an der Tragplatte 
angeordneten Kulissenfuhmng verstellbar zu haltem. Durch die KulissenfOhrung 
ergibt sich eine einfache Verstellbarkeit des Stutzbugels. In der KulissenfOhrung 
sind Arretieraussparungen vorgesehen, in welche das in der KulissenfOhrung 
gefuhrte Stutzbugelende in verschiedenen Stellungen formschlOssig eingreifen 
kann. Durch die Arretieraussparungen konnen bevorzugte Neigungen fur die 
Abstutzvorrichtung bzw. fQr das Gerat definiert werden. wobei sich auch hier eine 
relativ einfache Handhabung der AbstQtzvorrichtung ergibt. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform kOnnen die KulissenfOhrung und eine 
zwischen Tragplatte. Stutzbugel und Hebel ausgebildete Kinematik so gewShlt 
sein, dass fur den StOtzbugel eine Maximalstellung einstellbar ist, in welcher der 
StutzbOgel im wesentlichen mit einer Innenseite auf dem Untergrund aufliegt. in 
welcher die Tragplatte mit einem oberhalb der KulissenfOhrung angeordneten 
Stutzbereich auf einer AuBenseite des Stutzbugels aufliegt und in welcher das von 
der KulissenfOhrung abgewandte Stutzbugelende nicht oder nur relativ gering Qber 
den StOtzbereich vorsteht. In dieser Maximalstellung kann eine minimale Neigung 
der Stutzvomchtung bzw. fur das Gerat gegenuber dem Untergrund eingestellt 
werden. Von besonderem Vorteil ist hierbei das Merkmal. wonach das von der 
KulissenfOhrung abgewandte StOtzbOgelende nicht oder nur geringfugig uber den 
StOtzbereich vorsteht da so relativ geringe Platzverhaltnisse zum 
ordnungsgemaSen Aufstellen des Ger^ts bzw. der AbstOtzvorrichtung ausreichen. 
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Herkommliche Stutzbugel. die direkt an der Ruckseite des Gerats schwenkbar 
gelagert sind. ragen in dieser Maximalstellung weit uber die AuBenkontur des 
Gerats vor und benotigen daher einen relativ groBen Abstellplatz. 

Bei einer anderen Ausfuhrungsform kQnnen die KulissenfOhrung und die zwischen 
Tragplatte. StOtzbQgel und Hebel ausgebildete Kinematik so gewahit sein. dass fur 
den Stutzbugel eine Nichtgebrauchsstellung einstellbar ist. in welcher der 
StQtzbugel mit seiner Innenseite an einer dem StQtzbQgel zugewandten Ruckseite 
der Tragplatte aniiegt und in welcher sich der Hebel im wesentlichen parallel zur 
Innenseite des Stutzbugels und im wesentlichen parallel zur Ruckseite der 
Tragplatte zwischen Stutzbugel und Tragplatte erstreckL In dieser 
Nichtgebrauchsstellung benotigt die Abstutzvorrichtung somit einen minimalen 
Raumbedarf. wodurch die Handhabbarkeit eines damit ausgestatteten Gerats 
verbessert ist. Eine besonders kompakte Bauform ergibt sich dann. wenn der 
StQtzbQgel in seiner Innenseite mindestens eine Ausnehmung enthalt, in der sich 
der Hebel in der Nichtgebrauchsstellung des Stutzbugels erstreckt. Neben dieser 
geschickten Ausnutzung des Bauraums ergibt sich bei dieser Ausfuhrungsfomi 
auBerdem ein Schutz des Hebels. 

20 Bei einer anderen Weiterbildung kann die Tragplatte in ihrer Ruckseite eine 
Aussparung enthalten. in welcher der StQtzbugel in seiner Nichtgebrauchsstellung 
im wesentlichen versenkl angeordnet ist. Durch diese Bauweise ist auch der 
Stutzbugel in seiner Nichtgebrauchsstellung geschutzt AuBerdem ergibt sich eine 
auBerst raumsparende, formintegrierte. insbesondere ebene, RQckfront fOr die 

2 5 Abstutzvorrichtung bzw. fur das jeweilige Gerat. 

Grundsatzlich kann die Abstutzvorrichtung als integrator Bestandteil des jeweiligen 
Gerats ausgebildet sein. Bevorzugt wird jedoch eine Ausfuhrungsfomi. bei der die 
AbstQtzvorrichtung als vom Gerat separates Bauteil ausgebildet ist, wobei dann 
30 die Abstutzvorrichtung mit HiKe entsprechender Befestigungsmittel am Gerat 
befestigbar ist. Vorzugsv>/eise sind zu diesem Zweck Schnellbefestigungsmittel 
vorgesehen. Durch die Ausbildung der Abstutzvorrichtung als separates Bauteil 
kann diese optional am Gerat angebracht werden. 
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Von besonderem Vortei! ist eine Ausfuhrungsform. bei der die Abstutzvorrichtung 
schlagfest und/oder stoBabsorbierend ausgebildet ist. Durch diese MaBnahme 
erhalt die AbstOtzvomchtung zusatzlich eine Schutzfunktion. welche die 
Lebensdauer des damit ausgestatteten Gerats erhoht. 

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN 

Die Eilindung wird im Folgenden weiter unter Heranziehung der Zeichnungen 
eriautert. wobei sich gleiche Referenzzeichen auf gleiche oder funktional gleiche 
Oder ahnliche Meri<male beziehen. Es zeigen, jeweils schennatisch. 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht auf ein mit der erfindungsgenriSBen 

Abstutzvorrichtung ausgestattetes Gerat, 
Fig . 2 eine perspektivische Ansicht auf die AbstOtzvorrichtung. jedoch ohne 

daran angeordnetes Gerat, 
Fig. 3-7 geschnittene Seitenansichten auf die Abstutzvorrichtung bei 

unterschiedlichen Steilungen. 

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN 

Entsprechend Fig. 1 besltzt ein tragbares GerM 1 nach der Erfindung ein 
Basismodul 2, das an jeder Seite einen HandgriiT 3 aufweist und das auf einer 
vom Betrachter abgewandten Vorderseite 4 in Qblicher Weise mit 
Bedienelementen und wenigstens einer Anzeigeeinrichtung ausgestattet ist. An 
einer dem Betrachter zugewandten Ruckseite 5 ist das Gerat 1 mit einem 
Funktionsmodul 6 ausgestattet, das am Basismodul 2 ausgebildet oder daran 
angebaut ist. Des weiteren ist an der Ruckseite 5 des Gerats 1 eine 
erfindungsgemaBe Abstutzvorrichtung 7 angeordnet, die an das Gerat 1 bzw. an 
dessen Funktionsmodul 6 angebaut sein kann. In diesem Fall handelt es sich bei 
der Abstutzvorrichtung 7 urn ein separates Bauteil. das mit geeigneten 
Befestigungsmittein, insbesondere Schnellbefestigungsmittein, am Gerat 1 bzw. 
an dessen Funktionsmodul 6 befestigbar ist. Altemativ ist auch eine 
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Ausfuhrungsform moglich. bei der die AbstOtzvomchtung 7 einen integralen 
Bestandteil des Gerats 1 bzw. des Funktionsmoduls 6 bildet 

Das Gerat 1 bzw. sein Funktionsmodul 6 kann insbesondere einen elektrischen 
Zeitbereichsreflektometer (TDR) umfassen oder als solcher ausgebildet sein. mit 
dem zum Beispiel ein elektiisches Kabel. insbesondere einer 
Koaxialubertragungsleitung. einer Fernmeldeleitung oder einer anderen Zuleitung 
wie einer Rohrleitung. charakterisiert oder gemessen werden kann. Ebenso kann 
das Gerat 1 bzw. sein Funktionsmodul 6 insbesondere einen optischen 
Zeitbereichsreflektonneter (OTDR) umfassen oder als solcher ausgebildet sein. 
der zur Charakterisierung/Messung. z.B. der Abschwachung der Homogenitat. des 
SpleiBungsverlustes. von Unteibrechungen, der Lange oder dergleichen einer 
optischen Faser dient. Desweiteren kann das Gerat 1 bzw. sein Funktionsmodul 6 
insbesondere ein Wellenlangenmultiplex-Prufeet (WDM) umfassen oder als 
solches ausgebildet sein. das zur Prufung/Messung von Signalen in 
Welleniangenmultiplexsystemen venwendbar ist. 

Entsprechend Fig. 2 weist die AbstOtzvorrichtung 7 eine Tragplatte 8 auf. die bei 
integraler Bauweise am Gerat 1 ausgebildet ist oder bei separater Bauweise am 
Gerat 1 anbringbar ist In diesem Fall weist die Tragplatte 8 auf einer dem 
Betrachter abgewandten. dem Gerat 1 zugeordneten Gerateseite 9 entsprechende 
Befestigungsmittel. insbesondere Schnellbefestigungsmittel auf. Diese 
Befestigungsmittel sind in den Fig. 3 bis 7 mit 10 bezeichnet und hakenformig 
ausgestaltet Die Tragplatte 8 weist an ihrer. in Fig. 2 dem Betrachter 
zugewandten Seite zwei KulissenfOhrungen 11 auf. die parallel zueinander 
angeordnet sind und sich jeweils entlang der Tragplatte 8 von oben nach unten 
erstrecken. Die Abstutzvorrichtung 1 weist auBerdem einen U-formigen StQtzbugel 
12 auf. dessen U-Schenkel 13 jeweils an ihrem von einer U-Basis 14 
abgewandten Ende 31 in einer der Kulissenfuhrungen 12 verstellbar gelagert sind. 
Dabei sind an diesen Stutzbugelenden 31 an jeder Seite jedes U-Schenkels 13 
seitllch abstehende Bolzen 15 ausgebildet. die jeweils in eine Fuhrungsbahn 16 
der KulissenfOhrung 11 eingreifen. Die Bolzen 15 hintergreifen dabei dem 
Betrachter bzw. dem StQtzbOgel 12 zugewandte Kulissenrander 17. 
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Die Abstutzvorrichtung 7 besltzt auBerdem fur jeden U-Schenkel 13 einen Hebel 
18 die jeweils an einem Ende am Stutzbugel 12 bzw. an dessen U-Schenkel 13 
um eine erste Sch>A/enkachse 19 schwenkbar gelagert sind. Diese Lagerstellen 
(19) sind dabei zwischen den Enden des Stutzbugels 12 bzw. der U-Schenkel 13 
positioniert. Bevorzugt wird dabei eine Anordnung relativ nahe an der jeweil.gen 
Kulissenfuhrung 11. Der Untergrund. auf dem ein von der Tragplatte 8 
abgewandtes Ende 20 des StutzbOgels 12 sowie ein unteres Ende 21 der 
Tragplatte 8 abgestellt sind, ist in Fig. 2 nicht dargestellt In den Fig. 3 b.s 7 .st 
dieser Untergrund mit 22 bezeichnet. 

Obwohl in der hier gezeigten Ausfuhrungsform zwei KulissenfQhrungen 11 gezeigt 
sind sind auch Ausfuhmngsformen mrt nur einer. insbesondere zentnsch 
angeordneten. Kulissenfuhrung oder mit mehr als zwei Kulissenfuhrungen 
moglich. Der Stutzbugel 12 und die Hebelanzahl sind dann entsprechend 
angepa&t. 

Jeder Hebel 18 ist an seinem vom Stutzbugel 14 abgewandten Ende an der 
Tragplatte 8 um eine parallel zur ersten Schwenkachse 19 verlaufende zweite 
Schwenkachse 23 schwenkbar gelagert. Diese Lagerung (23) ist dabei m der 
Nahe des unteren Endes 21 der Tragplatte 8. jedenfalls unterhalb der jeweUs 
zugehorigen Kulissenfuhrung 11 angeordnet 

Die in den Kulissenfuhrungen 11 gelagerten Enden 31 des Stutzbugels 12 bzw. 
der U-Schenkel 13 sind um eine parallel zur ersten Schwenkachse 19 veriaufende 
dritte Schwenkachse 24 schwenkbar und auBerdem senkrecht zu dieser 
Schwenkachse 24 entiang der Tragplatte 8 in der jeweiligen Kulissenfuhrung 11 
verstellbar gelagert. 

Jede Kulissenfuhrung 11 besitzt benachbart zur Gerateseite 9 der Tragplatte 8 
einen Kulissenrand 25. von dem zum Stutzbugel 12 hin eine Kulissenkontur 26 
absteht. In dieser Kulissenkontur 26 sind mehrere Arretieraussparungen 27 
ausgebildet. in welche das in der jeweiligen Kulissenfuhrung 11 gefuhrte 
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Stutzbiigelende 31 formschlussig eingreifen kann. um so die Tragplatte 8 zu 
unterstiitzen. 

In den Fig. 1 und 3 ist der Stutzbugel 12 in eine Nichtgebrauchsstellung verstellt, 
5 in welcher sich der StQtzbQgel 12 im \wesentiichen parallel zur Tragplatte 8 
erstreckt. Die Hebel 18 sind dabei so ausgebildet daB sie sich in dieser 
Nichtgebrauchsstellung parallel zur Tragplatte 8 zwischen Tragplatte 8 und 
StOtzbOgel 12 erstrecken. Der StutzbOgel 12 bzw. seine U-Schenkel 13 enthalten 
dabei fQr jeden Hebel 18 eine Aussparung 28. in der sich der Hebel 18 erstreckt. 
10 wenn sich der StQtzbugel 12 in seiner Nichtgebrauchsstellung befindet. 
Desweiteren besitzt auch die Tragplatte 8 einen U-fomiige Aussparung. in welcher 
^ der Stutzbugel 1 3 in seiner Nichtgebrauchsstellung versenkt ist. Seitenwangen 29 
sowie ein oberer Stutzbereich 30 der Tragplatte 8 bilden dabei eine seitliche 
Einfassung fur den Stutzbugel 12, die mit diesem in der Nichtgebrauchsstellung 
15 etwa bCindig abschlieBen. 

In Fig. 4 ist das in der Fuhrungskulisse 11 gefuhrte Stutzbugelende 31 in eine 
obere Arretieraussparung 27o eingesteckt, wodurch sich eine erste Stutzstellung 
fur die AbstCitzvorrichtung 7 ergibt, bei der die Tragplatte 8 sowie das 
20 gegebenenfalls daran angeschlossene Ger§t 1 eine entsprechende Neigung 
gegenQt)er dem Untergrund 22 aufwelsen. 

■4$. In einer zweiten StQtzstellung gemaR Fig. 5 ist das StOtzbugelende 31 in eine 

mittlere Arretieraussparung 27m eingefahren, wodurch die Tragplatte 8 eine 
25 andere Neigung gegenuber dem Untergrund 22 erhat. 

Bei der erfindungsgemaRen Ausfiihrungsform besitzt die Kulissenfuhrung 11 
gemaG Fig. 6 auBerdem eine untere Arretieraussparung 27u, mit deren Hilfe 
wiederum eine andere Neigung zwischen Untergrund 22 und Tragplatte 8 bzw. 
30 dem daran angebrachten Gerat 1 einstellbar ist. Zu diesem Zweck ist in Fig. 6 das 
der Kulissenfuhrung 11 zugeordnete Stutzbugelende 31 in die untere 
Arretieraussparung 27u eingefahren. 
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GemaB Fig. 7 sind die Lange des Hebels 18. die Unge des StutzbOgels 12 sowie 
die Positionierungen der Lagerstellen bzw. Schwenkachsen 19 und 23 des Hebels 
18 so aufelnander abgestimmt, daR sich eine Kinematik ergibt. die in Verbindung 
mit der entspiechend ausgestalteten Kulissenfuhrung 11 fur den Stutzbugel 12 
das Einstellen einer in Fig. 7 dargestellten Maximalstellung ermdglicht. in welcher 
der StQtzbugel 12 an seiner Innenseite auf dem Untergrund 22 aufliegt. Au&erdem 
stQtzt sich dann die Tragplatte 8 mit ihiem oberhalb der Kulissenfuhrung 11 
angeofdneten Stutzbereich 30 auf der AuBenseite des Stiitzbugels 12 ab. Dabei 
ist die Kinernatik gezielt so gewahtt. daS das von der Fuhrungskulisse 11 
) abgewandte StOtzbOgelende 20. mit dem sich der StQtzbugel 12 in den Fig. 3 bis 6 
am Untergrund 22 abstiitzt. nur mit einem relativ kleinen. durch eine geschweifte 
Klammer gekennzeichneten Bereich 32 Qber den Stutzbereich 30 der Tragplatte 8 
seitiich vorsteht. Das bedeutet. daB die eiforderiiche Abste«fl§che der 
Abstiitzvorrichtung 7 auch in dieser Maximalstellung des StOtzbQgels 12 nur 
5 unwesentlich groBer ist als die AuBenkontur der gesamten Abstiitzvorrichtung 7. 
Bei einer Ausbildung gemaB Fig. 1 bedeutet dies. daS auch in dieser 
Maximalstellung die erfordediche Abstellflache im wesentlichen innerhalb der 
AuBenkontur des Gehauses 2 des Gerats 1 bleibt. Zum Einstellen einer der 
Neigungen gemaB den Fig. 4 bis 7 benotigt die Abstutzvorrichtung 7 somit keinen 
0 zusatzlichen Abst^lplatz. 

Bei der erfindungsgemaBen Abstutzvomchtung 7 werden die Hebel 1 8 nur auf Zug 
beansprucht. so daB diese einen relativ kleinen Querschnitt aufweisen kOnnen. 
Die Kraftubertragung erfolgt dabei vom jeweiligen U-Schenkel 13 direkt auf die 
25 Tragplatte 8. ohne zwischengeschaltete Lagerungen. Die U-Schenkel 13 sowie 
der gesamte Stutzbugel 12 weisen demgegenuber ein druck- und biegestabiles 
Profil auf. Insgesamt konnen jedoch der Stutzbugel 12 und die Hebel 18 relativ 
flach ausgebildet werden. das heiBt die Breite und die Hohe dieser Eiemente und 
somit der gesamten Abstutzvorrichtung 7 sInd deutlich groBer als deren Tiefe. Die 
30 erfindungsgemaBe AbstQtzvorrichtung 7 vergroBeit somit das Raumvolumen des 
Gehauses 1 nur unwesentlich. 
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Durch die gewahlte Bauweise kann die Abstiitzvorrichtung 7 vollstandig aus 
Kunststoff hergestellt werden. wodurch die Abstiitzvorrichtung 7 relativ preiswert 
herstellbar ist Desweiteren ist die Abstutzvorrichtung 7 bzw. sind deren 
Bestandteile vorzugsweise schlagfest und/oder stoBabsorbierend ausgebildet. um 
so zusatzlich einen Schutz fur das Gerat 1 zu bilden. 
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Patentanspruche 
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1. Abstiitzvorrichtung fur ein tragbares Gerat (1), insbesondere ein Gerat (1) zum 
Messen und/oder Priifen. vorzugsweise von Komponenten elektrischer 
und/oder optischer Netze, 

- mit einer Tragplatte (8). die am Gerat (1) ausgebildet oder anbringbar ist, 

- mit einem Stutzbugel (12). der einenends an einem Untergrund (22) abstutzbar 
ist und der anderenends in mindestens einer am Tragbugel (8) angeordneten 
Kulissenfiihrung (1 1) verstellbar gelagert ist. und 

- mit mindestens einem Hebel (8). der einenends am Stutzbugel (12) zwischen 
dessen Enden (20, 31) um eine im wesentlichen parallel zum Untergrund (22) 
verlaufende erste Schwenkachse (19) schwenkbar gelagert ist und der 
anderenends an der Tragplatte (8) unterhalb der Kulissenfuhrung (11) um eine 
parallel zur ersten Schwenkachse (19) verlaufende zweite Schwenkachse (23) 

15 schv>«nkbar gelagert ist, 

- wobei die Kulissenfuhrung (11) an einem an die Gerateseite (9) der Tragplatte 
(8) angrenzenden Kulissenrand (25) wenigstens eine Arretieraussparung (27) 
aulweist, in welche das in der Kulissenfuhrung (11) gefuhrte StQtzbugelende 
(31 ) zum UnterstQtzen der Tragplatte (8) fomischlussig eingreift. 


20 


2. /Mjstutzvorrichtung nach Anspruc^ 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das in der Kulissenfuhrung (11) gelagerte StQtzbugelende (31) um eine 
parallel zur ersten Schwenkachse (19) veriaufende dritte Schwenkachse (24) 
25 schwenkbar und senkrecht zur ersten Schwenkachse (19) entlang der 
Tragplatte (8) verstellbar gelagert ist. 

3. Abstiitzvomchtung nach Anspruch 1 oder 2. 
dadurch gekennzeichnet, 

30 dass die Kulissenfuhrung (11) und eine zwischen Tragplatte (8). Stutzbugel (12) 
und Hebel (18) ausgebildete Wnematik so gewahit sind, dass fiir den 
StutzbQgel (12) eine Maximalstellung einstellbar ist. in welcher der StutzbQgel 
(12) an Oder mit einer Innenseite auf dem Untergrund aufliegt. in welcher die 
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Tragplatte (8) mit einem oberhalb der KulissenfQhrung (11) angeordneten 
Stutzbereich (30) auf einer AuBenseite des Stutzbugels (12) aufliegt und m 
welcher das von der Kulissenfuhmng (11) abgewandte StOtzbOgelende (20) 
nicht Oder nur relativ gering uber den Stutzbereich (30) vorsteht. 

4. Abstiitzvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3. 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Anienkstelle des Hebels (18) am Stutzbugel (12) naher am in der 
Kulissenffihrung (11) gefiihiten StOtzbOgelende (31) als am von der 
KulissenfQhrung (1 1) abgewandten StOtzbOgelende (20) angeordnet .st. 

6. Abstutzvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Kulissenfuhrung (11) und eine zwischen Tragplatte (8). StutzbQgel (12) 
und Hebel (18) ausgebildete Kinematik so gewahit sind. dass fur den 
StOtzbugel (12) eine Nichtgebrauchsstellung einstellbar ist, in welcher der 
Stutzbugel (12) mit seiner Innenseite an einer dem Stutzbugel (12) 
zugewandten ROckseite der Tragplatte (8) anliegt. in welcher sich der Hebel 
(18) im wesentlichen parallel zur Innenseite des Stutzbugels (12) und .m 
wesentlichen parallel zur Ruckseite der Tragplatte (8) zwischen diesen 
erstreckt. 

6. Abstutzvon-ichtung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Stutzbugel (12) an seiner Innenseite mindestens eine Ausnehmung 
(28) enthalt, in der sich der Hebel (18) in der Nichtgebrauchstellung des 
Stutzbugels (12) erstreckt 

7. Abstutzvorrichtung nach einem der Anspruche 5 oder 6. 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Tragplatte (8) in ihrer ROckseite eine Aussparung enthalt. in welcher 
der StOtzbOgel (12) in seiner Nichtgebrauchsstellung im wesentlichen versenkt 
angeordnet ist. 
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8. AbstQtzvonichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7. 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Stutzbugel (12) im wesentlichen U-fonnig ausgebildet ist. wobei jeder 
U-Schenkel (13) an seinem. der Tragplattte (8) zugeordneten Ende (31) in einer 
zugehorigen Kulissenfuhrung (11) verstellbar geiagert ist. wobei an jedem U- 
Schenkel (13) ein separator Hebel (18) angelenkt ist. 

9. AbstQtzvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die AbstQtzvorrichtung (7) als integrator Bestandteil des Gerats (1) 
ausgebildet ist. 

10. AbstQtzvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die AbstQtzvorrichtung (7) als vom Gerat (1) separates Bauteil 
ausgebildet ist 

11. AbstQtzvorrichtung nach Anspruch 10. 
dadurch gekennzeichnet, 

dass Schnellbefestigungsmittel (10) vorgesehen sind, mit denen die 
AbstQtzvorrichtung (7) am Gerat (1) befestigbar ist. 

1 2. AbstQtzvorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 1 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die AbstQtzvorrichtung (7) schlagfest und/oder stoRabsorbierend 
ausgebildet ist. 

13. AbstQtzvorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die AbstQtzvorrichtung aus Kunststoff hergestellt ist. 

14. GerM zum Messen und/oder PrOfen von Komponenten elektrischer und/oder 
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optischer Netze mit einer Abstiitzvorrichtung nach einem der AnsprOche 1 
bis 13. 

15. Gerat nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Gerat (1) ein TDR umfasst oder als TDR ausgebildet ist 

1 6. Gerat nach einem der AnsprQche 14 oder 1 5. 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Gerat (1) ein OTDR umfasst oder als OTDR ausgebildet ist 

17. Gerat nach einem der AnsprOche 14 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Gerat (1) ein WDM oder ein WDM-Tester umfasst oder als WDM 
Oder WDM-Tester ausgebildet ist 
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Zusammenfassung 


Die vorliegende Erfindung betrifft eine Abstutzvorrichtung (7) fur ein tragbares 
Gerat zum i^essen und/oder Prufen von Komponenten elektrischer und/oder 
optischer Netze. mit einer Tragplatte (8), die am Gerat ausgebildet oder 
anbringbar ist. mit einem StutzbQgel (12). der einenends an einem Untergrund 
abstCitzbar ist und der anderenends in mindestens einer am Tragbugel (8) 
angeordneten KuHssenfuhrung (11) verstellbar gelagert ist. und mit mindestens 
einem Hebel (8). der einenends am StQtzbQgel (12) zwischen dessen Enden (20, 
31) um eine im wesentlichen parallel zum Untergrund verlaufende erste 
Schwenkachse (19) schwenkbar gelagert ist und der anderenends an der 
' # Tragplatte (8) unterhalb der Kulissenfuhning (11) um eine parallel zur ersten 
Schwenkachse (19) veriaufende zweite Schwenkachse (23) schwenkbar gelagert 
ist. wobei die Kulissenfuhrung (11) an einem an die Gerateseite (9) der Tragplatte 
(8) angrenzenden Kulissenrand (25) wenigstens eine Arretieraussparung (27) 
aufweist. in welche das in der Kulissenfuhrung (11) gefuhrte Stutzbugelende (31) 
zum Unterstutzen der Tragplatte (8) fonnschlussig eingreift. 
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(Fig. 2) 
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Bezugszeichenliste 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 


Gerat 

Basismodul 
Haltegriff 
Vorderseite von 1 
RQckseite von 1 
Funktionsnnodul 
AbstOtzvonrichtung 
Tragplatte 
Gerateseite von 8 

Befestigungsmittel 

KulissenfQhrung 

StQtzbugel 

U-Schenkel 

U-Basis 

Bolzen 

Fuhrungsbahn 

12 zugewandter Kulissenrand 
Hebel 

erste Schwenkachse 

von 1 1 abgewandtes StQtzbugelende 

unterhalb von 11 angeordnetes Ende von 8 

Untergrund 

zweite Schwenkachse 

dritte Schwenkachse 

an 9 angrenzender Kulissenrand 

Kulissenkontur 

An'etieraussparung 

Ausnehmung in 12 
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29 Seitenwange von 8 

30 Stutzbereich von 8 

31 in 11 gefiihrtes Stutzbugelende 

32 Qber 30 vorstehender Bereich von 1 2 
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